
 

 

 

Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» 
 

Спеціальність  104 фізика та астрономія  Рік навчання  ІІ     

Форма навчання  денна    ОКР  доктор філософії    

Дисципліна із циклу: обов'язкова професійна підготовка 

Навчальна дисципліна: Матеріалознавство модифікованої поверхні 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №  1     

1. (10,0 б) Особливості іонної імплантації. 

2. (20,0 б) Іонне очищення та травлення. 

3. (10,0 б) Технології обробки матеріалів лазерними методами. 
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